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Фонд контрольных заданий

Дисциплина  ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

1. Почему разрешающая способность электронного микроскопа увеличивается при увеличении энергии электронов (ускоряющего напряжения)? Рассмотреть варианты разрешаюшей способности в условиях дифракционного и амплитудно-фазового контраста.

2. Какой из видов аберраций (сферичечкая, хроматическая или астигматизм) контролирует величину разрешающей способности современных электронных микроскопов? Проанализировать случаи получения изображений кристаллических (дифракционный или амплитудно-фазовый контраст) и аморфных объектов.

3. В каких точках колонны электронного микроскопа (и почему) помещаются апертурная и селекторная диафрагмы?

4. В чем заключается главное отличие в подходе к анализу электронномикроскопических изображений аморфных и кристаллических объектов?

5. Каковы основные приближения кинематической теории дифракционного электронномикроскопического контраста? Как условия формирования такого контраста достигаются практически?

6. Каковы характерные угловые размеры дифракционных максимумов на электронограммах от бездефектного кристалла? Чем они определяются и как связаны с поведением контуров экстинкции при изменении ориентации кристаллических объектов в электронном микроскопе?

7. Как можно практически отличить изгибные контуры экстинкции от толщинных?

8. Каким образом при наличии на электронограммах нескольких интенсивных дифракционных максимумов можно в заданном участке образца получить электронномикроскопическое изображение в двухлучевом приближении, не меняя ориентации объекта в микроскопе?

9. Перечислите не менее 4-х различных типов контраста, которые могут формироваться в кристаллах кристаллическими частицами вторичных фаз.

10.  Укажите основное (легко обнаруживаемое без дополнительного анализа) отличие в изображении дислокаций в темном поле при реализации кинематических и динамических условий формирования электронномикроскопического контраста
